
第 25 回 九州・山口・沖縄磁気セミナー  

講演プログラム 
 

開催場所 阿嘉島 慶良間諸島国立公園ビジターセンターさんごゆんたく館レクチャールーム 

〒901-3311 沖縄県島尻郡座間味村阿嘉 936-2, TEL : 098-987-3535 

日時 2025 年 4 月 25 日（金）～ 27 日（日）  

参加費 5000 円（資料代含む） 

共催：IEEE Magnetics Society Fukuoka and Hiroshima Joint Chapter 

 

4 月 25 日（金）   

14:30 ～ 14:35     開会あいさつ          

明渡 純（AIST） 

14:35  ～ 15:20   ｢多重高調波を用いたフォノン・マグノン結合に関する研究｣ 

山野井 一人（慶大） 

15:20  ～ 16:05   ｢ナノグラニュラー高周波磁性薄膜の熱処理による高透磁率化｣ 

直江 正幸（電磁研） 

16:10 ～       2026 年度長崎 MORIS 企画会議 

 

4 月 26 日（土）       

09:30 ～ 10:15   ｢透磁率の周波数依存性を考慮したインダクタの共振現象の電磁界解析｣ 

村松 和弘（佐賀大） 

10:15  ～ 11:00   ｢PLD 法を用いた金属膜創製 ～成膜時磁場印加～｣ 

山下 昂洋（長崎大） 

11:00  ～  11:45   ｢軌道フェリ磁性体のスピンゼーベック効果測定｣ 

柳原 英人（筑波大） 

13:00 ～ 17:00      九州・山口・沖縄磁気セミナー実行委員会 

18:00  ～            九州磁気セミナー意見交換会 

 

4 月 27 日（日）  

09:30 ～ 10:15      「磁性材料への応力印加とその応用」 

田代 晋久（信州大） 

10:15 ～ 11:00      「均一液滴法/超音波印加方式アトマイズによる金属粉末製造」 

廣瀬 伸吾（AIST） 

11:00 ～ 11:05      閉会あいさつ              

村松 和弘（佐賀大） 

 

連絡先：山野井 一人（慶大、代表幹事）  k.yamanoi@keio.jp 

村松 和弘  （佐賀大、幹事）   muramatu@cc.saga-u.ac.jp 

柳井 武志  （長大、幹事）    t-yanai@nagasaki-u.ac.jp 

田代 晋久  （信州大、現地実行） tashiro@shinshu-u.ac.jp 

山下 昂洋  （長大、会計）    aki-yamashita@nagasaki-u.ac.jp 
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